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Patentanspriiche:

1. Mikroskopstativ, bestehend aus einem Stativful, einer Stativsaule, einem Tubustridger und
Abstiitzelementen, gekennzeichnet dadurch, dal’ die Stativsdule (1) an einer der vier
Schmalseiten (4 b) des StativfuBes (4) befestigt ist und die Stativséule (1) (ber ein an ihr
befindliches Abstlitzelement (6a) auf einer Aufstellebene (8) abstlitzbar ist.

2. Mikroskopstativ nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daR das Abstlitzelement (6a)
Bestandteil der Stativsaule (1) ist.

3. Mikroskopstativ nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet dadurch, daf3 das Abstiitzelement an der
unteren Flache (1a) der Stativsaule (1) vorgesehen ist.

4. Mikroskopstativ nach Anspruch 1 oder 3, gekennzeichnet dadurch, dal die Abstiitzelemente (6a,
6b) Dampfungselemente sind.

5. Mikroskopstativ nach Anspruch 1 oder 3, gekennzeichnet dadurch, daR zwischen den
Abstiitzelementen (6a, 6b) und ihren Befestigungsstellen Dampfungselemente vorgesehen sind.

6. Mikroskopstativ nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, da’ die Schmalseite (4b) des
StativfuBes (4) ander die Stativsaule (1) befestigtisteine, die Stativsaule (1) vorzugsweise teilweise
umschlieBende Aussparung (4a) aufweist.

Hierzu 1 Seite Zeichungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung findet Anwendung an Mikroskopstativen konventioneller offener Bauform, wobei die Offnung zum Beobachter hin
als auch weg zeigen kann, fiir Ausbildungs-, Routine- oder Forschungsmikroskope, insbesondere fiir Lichtmikroskope, die nach
dem Baukastenprinzip aufgebaut sind.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Lichtmikroskope konventioneller Bauform sind technische Gerite, die ohne besondere Vorkehrungen an jeder beliebigen Stelle
eines Raumes oder eines Geb&dudes aufgestellt werden, Auch an diesen werden hochauflésende optische Systeme mit groRRen
Sehfeldern und hichsten VergréRerungen eingesetzt. Das Mikroskop wird auch als MeRinstrument hoher Genauigkeit benutzt.
Im normalen Betriebsfall regen Boden- und Gebaudeschwingungen als duBere Erregungen das Mikroskop zum Schwingen an.
Diese Erregerschwingungen treten mit Frequenzen vorwiegend zwischen 0...25Hz auf.
Um diese Stérschwingungen maéglichst in sehr abgeschwiéchter Form als Relativamplituden zwischen Objektiv und Objekt zu
Ubertragen, ist es bekannt, das Stativ als massiver Grundkdrper groRRer Masse (DE-GM 77 12438) oder als geschlossenes Stativ
(US-PS 3260157) auszubilden. Diese Bauformen haben den Nachteil, daR sie sehr masseintensiv sind und die Austauschbarkeit

" verschiedener Untersuchungsverfahren und Zubehdreinheiten erschwert wird, bzw. die Manipulation am Objekttisch negativ
beeinfluflt wird.
Diese Bauformen sind fir leicht transportable Routinemikroskope ungeeignet. Bekannt ist auch, daf eine
schwingungsisolierende MalRnahme fiir technische Tischgerite geringer Masse ungeeignet ist, da Stérstellen und undefinierte
Resonanzstellen auf Grund einer nicht tief genug abgestimmten Schwingungsisolierung auftreten (DD-WP 2137 66).
Es sind weiterhin Stativbauformen bekannt, die durch besondere Ausbildung der Tragarme von Tubus und Objektiv (DE-
0S 2902962}, durch eine starre Verbindung von Okular- und Objekthalterung (US-PS 3260157) oder durch Verwendung von
Koppelstellen definierter Steifigkeit bzw. starrer Klemmverbindungen zwischen den Stativbauteilen (DD-WP 233212) das
Schwingungsverhalten beeinflussen.
Diese Bauformen sind fiir massive Mikroskope mit einer Vielzahl von teilweise auch masseintensiven Zubehéreinheiten
geschaffen worden, die einen groRen technisch-konstruktiven Aufwand bedingen und vom Prinzip des Leichtbaues und des
transportablen Tischgerates abweichen. Alle genannten bekannten Stative sind so aufgebaut, daR die Stativsiule auf dem
StativfuR® angeordnet ist, wobei die Steifigkeit dieser Koppelstelle auf Grund des groBen Hebelarmes zum Objekt und zum
Objektiv einen besonders groRen EinfluR auf die Relativbewegungen zwischen Objektiv und Objekt hat und in den bekannten
technischen Lésungen durch Federwirkungen von Stativsdule, Verbindungsstelle und Stativful einen unglinstigen
dynamischen Effekt erzielt.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, ein Mikroskopstativ zu schaffen, bei dem duRere mechanische Schwingungen, insbesondere
Gebédudeschwingungen geringste storende Auswirkungen auf die Abbildungsgiite des optischen Mikroskopsystems haben,
jedoch der einfache offéne Stativaufbau als Leichtbaukonstruktion voli erhalten bieibt.
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Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Mikroskopstativ konventioneller offener Bauform nach dem Prinzip der Leichtbaukonstruktion
2u schaffen, welches so aufgebaut ist, daB duSere mechanische Schwingungen, insbesondere Gebaudeschwingungen geringste
storende Auswirkungen auf die Abbildungsgiite des optischen Mikroskopsystems haben, und daR das Baukastenprinzip ohne
technischen Mehraufwand beibehalten wird.

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch ein Mikroskopstativ, bestehend aus einem StativfuR, einer Stativsaule, einem
Tubustriger und Abstiitzelementen dadurch gelost, daR die Stativsdule an einer der vier Schmalseiten des StativfuRes befestigt
ist und die Stativsiule Giber ein an ihr befindliches Abstiitzelement auf einer Aufstellebene abstitzbar ist.

Vorteilhafte erfindungsgemiBe Ausfithrungsvarianten bestehen darin, daR das Abstitzelement Bestandteil der Stativséule oder
das Abstiitzelement an der unteren Fliche der Stativsiule befestigt ist. Weiterhin darin, da das der Stativsdule zugeordnete
Abstiitzelement als auch die weiteren zwei am StativfuR vorgesehenen Abstitzelemente selbst Démpfungselemente sind oder
darin, daR zwischen den Abstiitzelementen und ihren Befestigungsstellen Dampfungselemente vorgesehen sind.

Auch ist es vorteilhaft, daR die Schmalseite des StativfuRes an der die Stativséule befestigtist, eine, die Stativsdule vorzugsweise
teilweise umschlieBende Aussparung aufweist.

In diesem Fall kann die Stativsaule mit einer oder mehreren Kontaktstellen, -flichen an dem StativfuB kraft- und/oder
formschliissig befestigt sein.

Die Wirkweise der Erfindung besteht darin, da die Stativsdule und damit auch alle an ihr befestigten Einheiten nicht mehrdurch
weiche Tragkonstruktionen und Verbindungselementen, wie sie bisher tiblich waren, in Schwingungen versetzt oder auf sie
libertragen werden.

Es wird erreicht, daR bei Beibehaltung der Leichtbauweise die niedrigste Eigenfrequenz des Mikroskopstatives wesentlich Gber
den duBeren Stéreinfliissen liegen. Dadurch entsteht ein erhdhter Gebrauchswert, welcher sich in einer deutlich besseren
Lagestabilitat des Objektivbildes duBert.

Ausfiithrungsbeispiele

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines schematisch in den Zeichnungen dargestellten Ausfiihrungsbeispieles erléutert.
Es zeigen

Fig.1: eine Ausflihrungsvariante mit ausgespartem StativfuB und
Fig.2: eine Ansicht von unten zu Figur 1.

in den Figuren 1 und 2 ist ein Mikroskopstativ S dargestellt. Die Stativséule 1 und der Tubustrager 2 sind vorteilhafterweise als
ein GuBteil ausgebildet. An der Stativsiule 1 ist die Fokussierfihrung 9 mit dem Tischtrager 3 befestigt.

_Die Stativsaule 1 wird vom StativfuB 4 seitlich umschlossen und ist mit ihm an der vorderen Kontaktflache mittels nicht
dargestellten Verbindungselementen 5 starr verbunden. Unter der Stativsaule 1 und an den beiden vorderen Eckpunkten des
StativfuBes 4 sind die Abstlitzelemente 6a, 6b angeordnet, Der StativfuB 4 ist von unten mittels einer Abdeckplatte 7
abgedeckt.

Am Tubustrager 2 sind der Tubus 10 mit dem Binokulartubus 11 und der Objektivrevolver 12 mit dem Objektiv 13 befestigt. Auf
dem Tischtriger 3 ist der Objekttisch 14 angeordnet. Die Abstiitzelemente 63, 6b sind vorzugsweise als Plastteile mit geringen
Gleit- aber hohen mechanischen Dampfungseigenschaften ausgebiidet, die die relativ hohen Elongationen im
Eigenfrequenzbereich des Mikroskops minimiert. Auf Grund der direkten Verbindung der Stativsidule 1 mittels des

~ Abstiitzelementes 6a mit der Aufstellebene 8 werden stérende Federelemente, die in Form von schalenférmigen

Tragkonstruktionen und Verbindungselementen bei herkdmmlicher Konstruktion auftreten, vollig beseitigt und vermieden. Die

die Stativsiule 1 umschlieRende Aussparung 4a des StativfuBes 4 stiitzt die Stativsdule 1 und minimiert die durch Erregung

auftretenden Elongationen der Stativsaule 1. Dieser Effekt fiihrt zu einer stark reduzierten Relativbewegung zwischen

Mikroskopobjektiv 13 und Objekttisch 14.
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